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'(54) | Einriéhtung zur Me‘ésun’g der Farvbdichté' ‘

'(57) Das Ziel der Erfindung besteht in der Erhdhung der MeBgenauigkeit und Verringerung des technischen
Aufwandes derartiger Einrichtungen. in der Verringerung des Temperatureinfiusses auf die photoelektrische
Baugruppe durch einfachere Mittel sowie der Erhohung der MeRgenauigkeit bei veranderlichen ' ‘
Druckgeschwindigkeiten besteht die Aufgabe der Erfindung. Geldst wird die Aufgabe dadurch, daR die Lichtquelle in
einem Brennpunkt eines elliptischen Reflektors angeordnet ist und der elliptische Reflektor so ausgebildet ist, daf '
dessen zweiter Brennpunkt an einem zur Beleuchtung der MeBmarken dienenden Ort liegt. Eine einfache Gestaltung
der Einrichtung fiir die Verringerung des thermischen Einflusses auf-den Arbeitspunkt der Sensoren wird durch die
Anordnung eines Warmeschutzfilters zwischen beiden Brennpunkten des Reflektors erreicht. '
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. Erfindungsanspriiche: : : :
“1.. Einrichtung zur Messung der Farbdlchte an elner laufenden Druckmaschine mit einer Me[Skopfemnchtung einer Lichtquelle
zur Beleuchtung von MeBflichen auf dem Bedruckstoff sowie einer das remittierte Licht aufnehmenden Sensoreinrichtung, _
gekennzeichnet dadurch, daB die Lichtquelle (2) in einem Brennpunkt eines elliptischen Reflektors (1) angeordnet ist und
dér elliptische Reflektor {1) so ausgebnldet ist, daf dessen zweiter Brennpunkt an elnem zur Beleuchtung der Merlachen (8)
dienenden Ort liegt. . i
. 2. Einrichtung zur Messung der Farbdlchte an einer laufenden Druckmaschine nach Punkt, gekennzelchnet dadurch daB
" awischen beiden Brennpunkten des Reflektors (1) &in Wirmeschutzfilter (3) angeordnet ist.
3. Einrichtung zur Messung der Farbdichte an einer laufenden Druckmaschine,.nach Punkt 1, gekennzalchnat dadurch, dalt
. die Anordnung des elliptischen Reflektors (1) so erfolgt, daB die beiden Brennpunkte senkrecht iiber die MeBflichen liegen.
4. Einrichtung zur Messung der Farbdichte an einer laufenden Druckmaschine nach Punkt 1, gekennzelchnet dadurch daB als
- Lichtquelle (2) eine thermische Llchtquelle verwendet wird..
Hierzu 1 Seite Zeichnungen .

Einrichtung zur Messung der Farbdichte

Anwendungsgebiet der lErfmdung ‘ ' o e
Die Erfindung betrifft eine Emrlchtung zur Messung der Farbdichte an elner laufenden Druckmaschme

Charaktenstnk der bekannten technischen Losungen : ' -

- Bekannt ist nach der DE- -0S-20 23 467 eine Vorrichtung zur Messung der Farbdschte an einer laufenden Bogendruckmaschme
mit einer MeBkopfeinrichtung, einer Lichtquelle zur Belichtung von MeBmarken auf den Bogen sowie einem das remittierte
Licht aufnehmenden Photometer. Um die Farbdichtemessung an mehreren Stellen ques zur Druckrichtung zu ermogllchen,
wird die MeRkopfeinrichtung so gestaltet, daR sie durch einen einzigen MeRkopf gebildet wird und in verschledene MeRlagen
positioniert werden kann oder eine der Zahl der MeRstellen entsprechende Anzahl von MeRkdpfen enthélt. Der -

* TemperatureinfluB der Lichtquelle auf das Photometer und die damit verbundene \/errmgerung der Mel&genamgkelt wird
dadurch ausgeschlossen, indem die Lichtquelle und/oder das Photometer auBerhalb des MeBkopfes angeordnet und mit .
diesem tiber eine Lichtleitung verbunden werden.

Die Ausbildung des Photometers mit einer Ansprechzeit in der GroBenordnung einer! Mllllsekunde ermogllcht bei emer
Oberflichengeschwindigkeit des Druckbogens von 2m/s eine minimale Mersmarkenlange (in Drucknchtung) von 5mmi.
Nachteilig an dieser Vorrichtung ist der hohe technische Aufwand fiir die Vermeidung des Temperaturemflusses der Lichtquelle -

- auf das Photometer durch die Anwendung von. Lichtleitern sowie die starke Abhanglgkelt der MeBgenaungkelt von der

Oberﬂachengeschwmdlgkelt des Druckbogens

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer Emnchtung zur Messung der Farbdachte mlt einer hoheren MeBgenauugkelt und

geringerem technischem Aufwand. ! . o : R

Darlegung des Wesens der Erfi ndung

Die technische Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Einrichtung so zu gestalten, daB der TemperatureinfluB auf d|e

photoelektrische Baugruppe mit einfacheren Mlnefn verringert und die Mengenaungkelt der Emrlchtung bei veranderhchen

... Druckgeschwindigkeiten vergroBert wird. '

LrﬁndungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB die’ Lichtquelle in einem. Brennpunkt eines elllptlschen Reflektors

_angeordnet ist und der elliptische Reflektor so ausgeblldet ist, daf dessen zweiter Brennpunkt an elnem zur Beleuchtung der. .
MeRflachen dienenden Ort liegt. ! :
Vorteithaft wird ein einfacher Aufbau der Einrichtung dadurch errelcht daB zwischen belden Brennpunkten des Reflektors ein’
Warmeschutzfilter angeordnetist.

Giinstig ist es, wenn die Anordnung des elllpt:schen Reﬂektors s0 erfolgt, daB die beiden Brennpunkte senkrecht uber«der
MeRflache liegen.

Effektiv wird die Gestaltung der Anordnung dadurch daR als Lichtquelle eine thermische Lichtquelle verwendet wird.

~ Durch die erfindungsgemaRe Einrichtung wird erreicht, daB der TemperatureinfluR auf die Sensoren verringert und die »

' anhtquelle durch die Dimensionierung des Reflektors in beliebig kleinen Abstanden zur MaBmarke gebracht werden kann.

Ausfuhrungsbelsplel

Nachfolgend soll die Erfindung an Hand eines Ausfuhrungsbelsplele;\ naher erlautert werden.

In der Zeichnung wird in der Figur der schematische Aufbau des Densitometerkopfes dargestellt ' T

‘Bei einer mdglichen Gestaltung des Déensitometerkopfes befindet sich in einem Brennpunkt eines elllptvschen Reﬂektors 1 eine
. Gasentladungslampe, die’als eine im Impulsbetrieb arbeitende Lichtquelle 2 dient. Um die Wirmeeinwirkung zu verringern,
wird zwischen den beiden Brennpunkten ein Warmeschutzfllter 3 angeordnet. Die sich im zweiten Brennpunkt durch die
Reéflexion der Lichtquelle innerhalb des Reflektors 1 bildende Llchtquellenabblldung 4 kann durch eine entsprechende i
konstruktive Ausbildung des Reflektors 1 bis:unmittélbar iiber die MeBmaske 8 gebracht werden. Wird die Gestaltung des
‘Densitometerkopfes so gewahit, dal sich die anhtquellenabbnldung 4in einem bestimmten Abstand von der MeRBmarke 8
befindet. dann wird zur Erzeugung von parallélem Licht im Strahlengang des Densitometerkopfes eine Optik 6 angeordnet

Die zu messenden MeRmarken 8 sind quer zur Transportnchtung des auf den Druckzylmder 7 aufgéspannten Druckbogens
‘aufgebracht. .

Das von den MeBmarken 8 reflektierte Licht wird von zwei unter einem Winkel von 90" zueinander angeordneten Sensoren 10,
12 abgetastet und in elektrische Signale umgewandelt. Die so gewonnenen Signale werden einer Auswerteelnrlchtung 13

* zugefiihit, und in dieser bestimmten Farbdichtewerten zugeordnet. Eine mégliche Form der Auswerteemnchtung 13 besteht in
der Anordnung einer Abtast- und Halteschaltung vor einem nachfolgenden Rechner, der mlt einem bekannten
Auswerteprogramm die Farbdichtewerte ermittelt.

Um die Farbdichtewerte der jeweiligen den MeRmarken 8 entsprechenden Farben zu messen, werden vor der Optlk 9, 11
entsprechende Farbfilter zur Farbselektion benutzt. - ‘
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" Die Farbfilter kdnnen dabei sowohi imvBeleuchtungsstrahlengang als auch im Strahlengang der Sensoren 10, 12 angeordne_f .
“werden. Durch die Nutzung der Lichtquelle_nabbildung 4im zweiten Brennpunkt des Reflektors. 1 als eigentliche Lichtquelle zur
Belichtung der MeBmarken 8, kann der Abstand zwischen Lichtquellen und MeBmarken‘ bis auf , Null” eingestelit werden.
Aufwendige Optiken sind dadurch tiberfliissig. Der EinfluB von diffus reflektiertem Licht auf die Messung wird dadurch reduziert
und damit die Mefsgenauigkeiterhéht. Eine weitere Erh6hung der MeBgenauigkeit wird durch die Verhinderung des the’rmischen
Einflusses der Lichtquelle auf den Arbeitspunkt der Sensoren 10, 12 erreicht. Dieser EinfluR kann dadurch verhindert werden,
daB entweder der Abstand zwischen Lichtquelle 2 und Lichtquel’lenabbilddng‘tl geniigend grof gewidhlt wird oder zwischen
beiden Brennpunkten des Reflektors 1 ein Warmeschutzfilter 3 angebracht wird,’ o C : B i
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